Zgtoszenie do Konkursu Zarzagdu Oddziatu SITPCHem we Wroctawiu
pod patronatem Dziekana Wydziatu Chemicznego Politechniki Wroctawskiej
dla absolwentow | stopnia ksztatcenia ,,na najlepszg prace dyplomowa z
obszaru technologii chemicznej i pokrewnym”

Karta Zgtoszenia

Temat pracy:

Zgodnie z ustawq z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrazam

zgode na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Konkursu.

/podpis uczestnika Konkursu/



